
○事業概要（新規性、市場性等）

・わが国の有害物質規制は改正大気汚染防止法を中核に整備されてきているが、法規制されていな
い物質も増加傾向にある。

・コア企業は、大気圧プラズマと触媒を融合させる技術を応用して微量有害ガスの浄化を図るための
装置を製品化した。

・今回、本製品を移動式とし、小規模分析業者や研究機関における廃液や、病院内における麻酔用
笑気ガスや消毒用滅菌ガスの無害化サービスを行う。

・更には化学製品､印刷､塗装､接着､洗浄 等の工業分野への機器販売も狙う。
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連携の背景
■ダイオキシン分解に関し環境省の助成金で「いであ㈱」と共同研究を実施 平成14年～
■コア企業の社長の出身元である富士通㈱の協力で東京大学（渡部教授）と光触媒
で共同研究 平成16年～

■(独)産業技術総合研究所の紹介で高周波電源を「玉置電子工業㈱」と共同研究 平成16年～

上記背景から連携体を構成し事業化を計画した。

「有害ガス浄化装置 ＶＯＣ Ｋｉｌｌｅｒ」が以下の新製品・新技術コンクールで受賞
■第２２回「大田区新製品・新技術コンクール」で「おおた福祉・医療賞」受賞 平成23年2月3日
■第２３回「りそな新製品・新技術コンクール」で奨励賞・特別賞を受賞 平成23年3月25日

有害ガス浄化装置化の研究で以下機関と大型プロジェクトを遂行
■(独)科学技術振興機構地域科学技術振興機構結集型研究開発プログラム「都市の安全・安心を支
える環境浄化技術開発」 平成19年～21年
■(独)産業技術総合研究所プログラム「中小企業等製品性能評価事業に係わる研究」 平成21年
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